
ビームローテ—タでφ１0㎛台の穴あけを実現 さらなる進化へ

超精密レーザ穴あけ装置
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真円度1.2μm真円度1.2μm

真円度0.8μm真円度0.8μm

シリコンカーバイトの小径穴加工

髪の毛

φ30㎛

樹脂板(t＝0.4mm）

ピッチ50μm

R8μmR8μm

旋回照射

（トレパニング）

材料：樹脂(t＝0.8mm)
ストレート及び逆テーパ穴

レーザ照射角0°～8°


